
ガスクロマトグラフ質量分析装置       先端機器分析センター 204室 

 

 

仕様 

型名 株式会社島津製作所 GCMS-QP2010plus 

イオン源 EI 方式、10 ~ 200 eV 

質量測定範囲 1.5 ~ 1090 m/z 

分析部 プリロッド付金属製四重極マスフィルタ 

付属 
・ライブラリ：NIST 2008  

・キャピラリーカラム：DB-1, BP-1, DB-5, DB-200, DB-WAX等 

 


